: )\ CHOI QUALITY CONTROL

Analyses micrographiques externalisées

Le complément performance

de votre propre service Qualité

Souplesse
Réactivité
Expertise technigue
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Pour chague domaine d’application...

Electroniques

= Qualification de circuits imprimés nus (nesure
dimension, via métallisé, p via, métallisation nie&e...)

= Carte électronique équipédBrasure sans plomb, BGA,
QFP, SOIP..)

= Composants électroniques ¢apa, diode, amplificateur...)
= Micro-€électroniques (puce, mems...)

Mecanique

= Joint soudure (cordon soudure laser, joint hermétique,
soudo brasage).

= Métallurgie ( revétement, corrosiomartensitique).

» Plasturgie (vernis, peinture).

= Joint caoutchouc (adhésion, pollution...)

Des normes spécifiques.

» |PC 600 ; Acceptabilité de circuits imprimes
= |[PC 610 ; Acceptabilité de circuits imprimés équipés
= NF EN I1ISO25817, EN26520 Critere de soudage et défaut
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... Une gamme de services sur mesure.

Controles non destructifs visuels et rayon X,
Tomographie

- Aspect visuel (cloque, piqdre, rayure, nodulehéa..)

- Tolérance de positionnement ( mauvais centrage..
- Analyse de fonctionnalité

Contrdles destructifs par coupe métallographique

- DPA (destructive physical analysis) par ouverturenique

- Controle dimensionnel (épaisseur de métallisatisstances d’'isolement...)
- Empilage des couches, excentration

- Défauts sur les microsections (porosités, délanankgune, fissures...)

- Révélation et gravure sous-jacente E o et :
Expertise d’analyse micrographique Hipy M :1,"' {,ﬂ
2 CuBSns IMC %
- Analyse Microscope Electronique a Balayage 5 -:3-‘5”_ -_ =2 4 2 4

( qualitative et quantitative )

- Analyse de défaillance

- Recherche et développement, et projet industriel
- Re-engineering

- Technologie développement international
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CHOI QUALITY CONTROL

- Ingénieur matériaux céramique

- Ph.D. pour caractérisation de l'interface métahodique

- 15 ans d’expérience de l'industrie dans le domaia&riaux électriques et électroniques
- 5 ans d’expertise d’analyse micrographique

Des moyens techniques diversifié

- Microscope optique Zeiss (10 — 1000x) avec nhumgoisales images
- Stéréo microscope WILD (5 — 300x)

- Microscope Electronique a Balayage HITACHI S3200N
- Polisseuse automatique et manuelle et gravureighen

- Welding Expert

- Rayon X Antycip HMX2, Tomographie

- Spectrophotomeétre infrarouge PERKIN ELMER

- Calorimétre différentiel a balayage DSC7 PERKIN HERI
- VRT, choc Thermique, brouillard Sallin

- XRF HULM

- Profilomeétre Talysurf 10, Tencor SIGMA SCAN

- Dedge pour test cisaillement

CHOI Seung-Kyu

CHOI QUALITY CONTROL
(c/o Ecole Louis de Broglie)
Campus de Ker-Lann
Contour St Exupéry
35170 Bruz Cedex
Tél: 33 (0)2 99 05 84 55, Mobil: 06 82 06 39 27
choi@ecole-debroglie.fr
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